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496776-2026 - Kilpailu

Saksa — Teollisuuskoneet — Lasermikrobearbeitungsanlage und Lasersystem
OJ S 136/2026 17/07/2026

Hankintailmoitus tai kayttooikeussopimusta koskeva ilmoitus — vakiojarjestelma
Tavarahankinnat

1. Ostaja

1.1. Ostaja
Virallinen nimi: Institut fur Oberflachen- und Schichttechnik GmbH
Sahkodposti: schaefer@ifos.uni-kl.de
Ostajan oikeudellinen muoto: Hankintaviranomaisen subventoiman sopimuksen tekeva
organisaatio
Paaasiallinen toimiala: Koulutus

2. Menettely

2.1. Menettely
IImoituksen nimi: Lasermikrobearbeitungsanlage und Lasersystem
Kuvaus: Gegenstand ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite
Ubergabe einer Lasermikrobearbeitungsanlage mit UKP-Lasersystem einschlieRlich
Einweisung/Schulung und vollstandiger Systemdokumentation. Die technischen
Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten 05
"Technisches Anforderungsprofil* und 06 "Wertungsmatrix".
Menettelyn tunniste: 95682785-9782-4379-9fdb-8513cbb02c6f
Sisadinen tunniste: 26-1208
Menettelyn tyyppi: Avoin
Kaytetdan nopeutettua menettelya: ei

2.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 42000000 Teollisuuskoneet
Lisaluokitus (cpv): 42610000 Laserin avulla toimivat tyostokoneet seka tyostoyksikot

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Maa: Saksa

2.1.4. Yleista tietoa
Lisatiedot: #Bekanntmachungs-ID: CXP4DNMMU48#
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU
vgyV -

2.1.6. Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: limoitus
Puhtaasti kansallisten poissulkemisperusteiden nojalla asetettujen velvoitteiden rikkominen:
Rikollisjarjeston toimintaan osallistuminen:
Terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvat rikokset:
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Rahanpesu tai terrorismin rahoitus:

Petos:

Korruptio:

LapsityOvoima ja muut ihmiskaupan muodot:

Verojen maksamiseen liittyvan velvoitteen rikkominen:

Sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvan velvoitteen rikkominen:
Ymparistdlainsdadannén mukaisten velvoitteiden rikkominen:

Sosiaalilainsdadannén mukaisten velvoitteiden rikkominen:

Tyoblainsaadanndn mukaisten velvoitteiden rikkominen:

Maksukyvyttomyys:

Varat selvitysmiehen hallinnassa:

Liiketoiminta on keskeytetty:

Kansallisesta lainsaadanndsta johtuva konkurssia tai muuta sellaista vastaava tilanne:
Ammatin harjoittamiseen liittyva vakava virhe:

Toisten talouden toimijoiden kanssa Kilpailun vaaristamiseksi tehdyt sopimukset:
Talouden toimijan hankintamenettelyyn osallistumisesta johtuvat eturistiriidat:

Valiton tai valillinen osallistuminen tdman hankintamenettelyn valmisteluun:
Ennenaikainen irtisanominen, vahingonkorvaukset tai muut vastaavat seuraamukset:
Vaarien tietojen antaminen, tietojen salaaminen, vaadittujen asiakirjojen toimittamatta
jattaminen tai tatd menettelya koskevien luottamuksellisten tietojen saaminen:

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
IImoituksen nimi: Lasermikrobearbeitungsanlage und Lasersystem
Kuvaus: Gegenstand des Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation,
Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Ubergabe einer hochprazisen Laserbearbeitungsanlage
zur Mikromaterialbearbeitung einschlielich integrierter Ultrakurzpulslaser-(UKP)-Strahlquelle,
Schulung des Bedienpersonals sowie vollstandiger Systemdokumentation. Das System
ermaglicht die hochprazise Bearbeitung metallischer, keramischer, polymerer, glasbasierter,
kristalliner und halbleitender Werkstoffe sowie von Faserverbundmaterialien im Mikro- und
Submikrometerbereich, unter Einhaltung konstanter Bearbeitungsqualitat und
Wiederholgenauigkeit. Es wird fur Forschungs- und Entwicklungsprojekte, industrielle
Kooperationen sowie technologieorientierte Prozessentwicklungen eingesetzt. Das
angebotene System muss als vollstandig integrierte, betriebsbereite Gesamtanlage
bereitgestellt werden. Alle fur den bestimmungsgemalen Betrieb erforderlichen
Komponenten, Nebenleistungen und sicherheitsrelevanten Einrichtungen sind Bestandteil des
Angebots, auch wenn sie nicht ausdrucklich einzeln aufgefuhrt sind. Die Laseranlage ist fur
Forschungs-, Entwicklungs- und anwendungsnahe Prozessentwicklungen im Bereich der
Ultrakurzpuls-Laserbearbeitung vorgesehen. Sie soll insbesondere flr folgende Anwendungen
eingesetzt werden: - Mikrostrukturierung und Mikromaterialbearbeitung metallischer
Werkstoffe und Legierungen. - Strukturierung und Bearbeitung funktionaler Materialien,
insbesondere Halbleiter. - Bearbeitung sprodharter Materialien, wie Glaser, Kristalle und
Keramiken. - Strukturierung polymerer Werkstoffe und Verbundmaterialien, einschlief3lich
faserverstarkter Kunststoffe. - Mikrobohren, Mikroschneiden und selektiver Materialabtrag,
beispielsweise zur Herstellung von Bohrungen, Kanalen, Kavitaten oder zur Bearbeitung von
Dunnschichten. - Prazise Oberflachenmodifikation und -funktionalisierung zur gezielten
Anpassung von Oberflacheneigenschaften. - Synchrone, simultane 5-Achs-Bearbeitung
komplexer Geometrien, insbesondere rotationssymmetrischer Bauteile, ohne Step-by-Step-
Bearbeitung zur Erhéhung von Prazision, Prozessqualitat und Effizienz. - Hochprazise
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Probenpraparation fur nachgelagerte hochauflésende analytische Untersuchungen,
beispielsweise zur Vorbereitung von Querschliffen, Mikrostrukturen oder freigelegten
Materialgrenzen flr mikroskopische oder spektroskopische Analysen. - Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten zur Prozessentwicklung in der Ultrakurzpuls-Laserbearbeitung.
Probengeometrie: - Unterstitzung der Bearbeitung von planaren Proben, strukturierten
Oberflachen sowie dreidimensionalen Bauteilen. - Aufnahme von sehr kleinen Proben (Sub-
Millimeterbereich) bis hin zu groReren Substraten oder Bauteilen. - Der Arbeitsbereich muss
die Bearbeitung von Proben mit lateralen Abmessungen von mindestens ca. 300 mm x 300
mm ermoglichen. - Moglichkeit zur Bearbeitung groRerer Bauteile durch Achsverfahrweg. - Die
Anlage muss eine maximale Probenhdhe von mindestens 50-100 mm aufnehmen kénnen, um
auch grofere Bauteile oder Spannvorrichtungen integrieren zu kénnen. - Die Anlage muss die
Bearbeitung von Proben mit einer maximalen Masse von mindestens 6 kg ermdglichen. -
Zusatzlich muss die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer kleinerer Proben ohne Einschrankung
der Positioniergenauigkeit moglich sein. - Reproduzierbare Wiederauffindbarkeit von
Bearbeitungspositionen. Das System muss die hochprazise, reproduzierbare
Mikromaterialbearbeitung fester Werkstoffe mittels Ultrakurzpulslaserstrahlung (UKP)
ermodglichen. Hierzu muss es eine stabile Laserstrahlquelle, eine prazise StrahlfUhrung sowie
ein synchronisiertes Positioniersystem bereitstellen, um definierte Strukturen mit hoher
geometrischer Genauigkeit und minimaler thermischer Beeinflussung zu erzeugen. Zur
Erreichung der erforderlichen Prazision und Wiederholgenauigkeit im Submikrometerbereich
ist ein hochsteifes Tragsystem zwingend erforderlich, dass die mechanische Stabilitat aller
Achsen gewahrleistet (z. B. Granitportal oder gleichwertig). Folgende Kernfunktionen sind
zwingend bereitzustellen: - Laserquelle mit einer Grundwellenlange von 1064 nm oder 1030
nm (IR) mit integrierten Frequenzkonversionsstufen zur gleichwertigen Bereitstellung der 2.
Harmonischen (SHG; VIS) und 3. Harmonischen (THG; UV) - Prazise Laserstrukturierung (2D-
Bearbeitung, 2.5D-/3D-Bearbeitung und Tiefenstrukturierung) unter Einsatz eines 2-Achs-
Galvanometerscanner zur Ablenkung von Ultrakurzpulslaserstrahlung zur schnellen und
prazisen Ablenkung des Laserstrahls und die Mdglichkeit zur synchronen, simultanen 5-Achs-
Bearbeitung komplexer Geometrien, insbesondere rotationssymmetrischer Bauteile, ohne
Step-by-Step-Bearbeitung zur Erhéhung von Prazision, Prozessqualitat und Effizienz. - Das
System muss geeignete Mdglichkeiten zur Uberwachung, Analyse und Dokumentation der
Laserbearbeitungsprozesse bereitstellen. Ziel ist es, Bearbeitungsprozesse nachvollziehbar zu
gestalten, Prozessstabilitat zu gewahrleisten und eine wissenschaftliche Auswertung zu
ermoglichen. - Das System muss eine geeignete Spann- und Prozessumgebung zur
Verfugung stellen. - Das System muss eine effiziente, reproduzierbare und weitgehend
automatisierbare Prozessfihrung fur die Laserbearbeitung ermoglichen. Hierzu sind geeignete
Software- und Schnittstellenlésungen bereitzustellen, die eine einfache Integration in
bestehende Entwicklungs- und Produktionsworkflows erlauben.

Sisainen tunniste: 26-1208

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 42000000 Teollisuuskoneet
Lisaluokitus (cpv): 42610000 Laserin avulla toimivat tyostokoneet seka tyostoyksikot

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Maa: Saksa

5.1.3. Arvioitu kesto
Muu kesto: Tuntematon
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5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkildstdén nimet ja ammatillinen patevyys on
ilmoitettava: Ei tarpeen
Hankinta on kokonaan tai osittain rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
Tama hankinta soveltuu myds pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei

5.1.7. Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: limoitus
Kriteeri: Viitteet maariteltyihin toimituksiin
Valintaperusteen kuvaus: Eignungskriterium ist die Vorlage von mindestens 3 Referenzen
Uber vergleichbare Leistungen (Lieferung und Inbetriebnahme einer Bearbeitungsanlage oder
eines funktional vergleichbaren Systems). Als vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich
durchgefuhrte Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmeprojekte von
Lasermikrobearbeitungsanlagen oder funktional vergleichbaren Systemen, die hinsichtlich Art,
Funktion und Komplexitat dem angebotenen System entsprechen. Die Referenzen missen
den vollstandigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite
Ubergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen
Umfeld erbracht worden sein. Sie durfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist nicht
alter als drei Jahre sein.

5.1.10. Vertailuperusteet
Kriteeri:
Tyyppi: Hinta
Nimi: Preis
Kuvaus: Fur das Kriterium Preis erhalt das Angebot mit dem niedrigsten (gewerteten)
Angebotspreis 5 Punkte. Null Punkte erhalt ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des
niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis Uber dem
Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die
Punktebewertung fur die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt Uber eine lineare
Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 70
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Nimi: Technische Qualitat und Leistungsfahigkeit
Kuvaus: Bewertet werden ausschliel3lich die nachgewiesenen technischen
Leistungsparameter von im Dokument "06.Wertungsmatrix" Abschnitt" 2. technische
Ubererfiillung (wertungsrelevant)" genannten Anforderungen. Jede dort genannte Anforderung
wird, wie in Abschnitt 6 beschrieben, mit 0-5 Punkten bewertet [P(Einzelanforderung)] und mit
dem im Dokument "06.Wertungsmatrix" angegebenen Wichtungsfaktor der Anforderung [WF
(Einzelanforderung)] multipliziert. Dabei werden 4 Nachkommastellen bericksichtigt. Die
Wertungszahl WP(tech) fur die technische Qualitat und Leistungsfahigkeit ergibt sich als
Summe aller WP(Einzelanforderung).
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
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Vertailuperusteen luku: 30

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Lisatietojen pyytamisen maaraaika: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Itd-Euroopan aika,
Keski-Euroopan kesaaika
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4DNMMU48/documents
Tilapainen viestintakanava:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4DNMMU48

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkodisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4DNMMU48
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sahkainen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jattdad useamman kuin yhden tarjouksen: Sallittu
Tarjousten vastaanottamisen maaraaika: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ita-Euroopan
aika, Keski-Euroopan kesaaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttava voimassa: 77 Paivat
Tiedot, joita voidaan taydentdaa myos tarjousten jattamiselle asetetun maaraajan jalkeen

Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myéhemmin.
Lisatiedot: Die Vergabestelle behalt sich vor, fehlende Angaben und Erklarungen
nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die nicht die
geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklarungen und Nachweise enthalten,
werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.

Sopimusehdot:

Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sahkadinen laskutus: Sallittu

Tilaukset tehdaan sahkoisesti: ei

Maksut tehdaan sahkoisesti: ei

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium fur Wirtschaft,
Tourismus, Energie und Klima
Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: Die Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren
nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem
offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97
Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist
darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften
ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulassig, soweit - der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
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zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberuhrt,
- VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, - Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz
2 GWB bleibt unberuhrt.

Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio: Institut fir Oberflachen- und
Schichttechnik GmbH

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Institut fur Oberflachen- und
Schichttechnik GmbH

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001
Virallinen nimi: Institut fur Oberflachen- und Schichttechnik GmbH
Rekisterinumero: UStID DE148647541
Postiosoite: Trippstadter Stralle 120
Postitoimipaikka: Kaiserslautern
Postinumero: 67663
Maaryhmittely (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Maa: Saksa
Sahkdposti: schaefer@ifos.uni-kl.de
Puhelin: +49 631205730
Taman organisaation roolit:
Ostaja
Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

8.1. ORG-0002
Virallinen nimi: eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft
Rekisterinumero: UStID DE267215971
Postiosoite: Kramergasse 4
Postitoimipaikka: Dresden
Postinumero: 01067
Maaryhmittely (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Maa: Saksa
Sahkoposti: |.moerchen@eureos.de
Puhelin: +49 39156286912
Taman organisaation roolit:
Hankintapalvelujen tarjoaja

8.1. ORG-0003
Virallinen nimi: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium fir Wirtschaft, Tourismus,
Energie und Klima
Rekisterinumero: 07-0001801100000-05
Postiosoite: Stiftsstral’e 9
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8.1.

Postitoimipaikka: Mainz

Postinumero: 55116

Maaryhmittely (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)
Maa: Saksa

Sahkdposti: vergabekammer.rip@mwyvlw.rlp.de
Puhelin: +49 6131162234

Taman organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin

ORG-0004

Virallinen nimi: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts

des BMI)

Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn

Postinumero: 53119

Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa

Sahkdposti: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100

Taman organisaation roolit:

TED eSender

limoituksen tiedot

496776-2026

limoituksen tunniste/versio: 9090a9a7-a9ed-4e49-a688-ff057e8650dd - 01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

limoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai kayttdoikeussopimusta koskeva ilmoitus —
vakiojarjestelma

limoituksen alatyyppi: 16

limoituksen lahetyspaiva: 15/07/2026 17:03:36 (UTC+02:00) Ita-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesaaika

Kielet, joilla tama ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa

lImoituksen julkaisunumero: 496776-2026

EUVL S -lehden numero: 136/2026

Julkaisupaiva: 17/07/2026
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